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Vynélez ¥eS{ zplsob vyroby linedr-
nich a nelinedrnich prib&hd odporové dré-
hy vrstvovych potenciometrd technologif
sitotiskem. Odporovd dréha, hlavné neli-
nedrnich prdbshd je sloZens z n¥kolika
vrstev o rizném specifickém odporu, vzé-
jemn& vodiv& spojengch. Na podloZku se
nejdfive nanese vyrovndvac{ vrstva o
. stejné tloudfce jsko ostatni vrstvy a po
postupném zssufien{ se na ni nanese odpo-
rové vrastva 8 nejni%3im specifickym od-
porem vietn¥ kontaktni vrstvy tak, Ze
v mf{std spojen{ vrstev v drége sbérale
vznikajf{ mirné prohlubn¥. Vyrovrnévaci
vratve mi%e byt d&lend, rozmistZnd pod
vice vratvami.
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Vynédlez se tykéd zplsobu vyroby odporové dréhy vrstvovych
potenciometrl s linedrnim i nelinedrnim prﬁbéhem; 8 vytvorenim
odporové dréhy technologii sitotisku,

Je znémo, Ze dosavadni zplsoby spojeni vrstev odporové drahy
potenciometru se provéd¥ji postupnym nanéSenim vrstev na podloZku
bud vedle sebe s technologicky nutnymi presahy, xteré tvor{ v dré-
ze sb¥rade vyvySeniny nebo na sebe, kde pii postupném zkracovdni
jednotlivych vrstev se v dréze sb¥&rade tvo¥{i stupn&, P¥i obou zpi~-
sobech vznikaji v mistech prechodu z jedné vrstvy na druhou nerov-
nosti. Ka¥dd nerovnost v dréze sbirade negativn¥ ovliviuje funkei
potenciometru., Pro zmirn&ni tohoto neZddouciho ud&inku se n&kdy
pouzivé dodate¥né ledt&ni odporové dréhy, ukondeni vrstvy v plode
8 pilovitym okrajem nebo rdzn& komplikované konstrukce sbé&rade,

Ve uvedené nedostatky odstranuje podle vynélezu zplsob vy-

. roby prib&hu odporové dréhy vrstvovych potenciometrd s postupnym
zasudovénim nand¥enych vrstev. Podstata vyndlezu spodivd v tom,

Ze alespoﬁ na dé4st drdhové podloZky potenciometru se jako prvn{
nanese vyrovndvac{ vrstva ¢ vy88im specifickém cdporu,'nez Je speci-
ficky odpor déle nanéSenych odporovych vrstev, z nich%Z jedna vrstva
je kontektni a je slofena nejmén¥ ze dvou &4stf, prifem? na vyrovné-
vac{ vrstvu se nanese ve tvaru stupn® prvni funk&ni odporovéd vrstva,
na jeji% ni%e poloZenou ¥d4st se nanese ve tvaru stupn€ druhé funk&nt
odporové vrstva, ktergZto postup se opekuje v zdvislosti na poZado~
veném po&tu odporovych vrstev, |

Vyrovnédvaci vrstva se miZ%e nanést na celou dréhovou podloZku
potenciometru v podtu dfl&ich udsekl danych po¥tem odporovych funk-
&nich vrstev poténciometru, pridemZ spodni &4sti vrstev se zapou-~
5t3jL mezi Jjednotlivé Useky vyrovnévaci vrstvy.
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Vyhody Pesen{ podle vynélezu spolivaj{ ve zmirn&ni neZddou~
cich @¥inkd zplsobenych nerovnostmi v dréze sbérade, které nega- |
tivng ovlivﬁuji funkei potenciometru, v moZnosti kompenzace nerov—
nosti povrchu dréhové podloZky pétenciometru pomoci vyrovnévaci
vrstvy a ve zdokonaleném odvodu tepla z odporové vrstvy pres tepel-
nd vodivou vyrovndvaci vrstvu.

Zpisob vyroby odporové drséhy vrstvovych potenciometrd podle
vyndlezu, p¥i kterém se viechny vrstvy postupné nanédsej{ technolow-
gif s{totisku, bude nésledovné bli%e popsén v pfikladovshhprovedeé
nich s pomoci piipojen&ch vyobrazeni, kde :
obr, 1 znézorﬁuje uspor4déni odporové dréhy potenciometru pi#i zpi-

sobu vjroby odporovych funknich vrstev s vyrovnévaci vrsti-
vou nenesenou na &4st dréhové podloZky potenciometru, a :
obr. 2 znézorhuje ddobné usporddént odporovych funk&nich vrstev
nenédenych na vyrovnévaci vrstvu nanesenou na celou drého-
vou podloZku potenciometru v po&tu d{18ich Usekd odpovida-
jieich podtu pouZitych funkénich vrstev, ' ’
- P¥i zplsobu vyroby odporové dréhy napfiklad s logeritmickym
pribshem podle vyndlezu se na &dst dréhové podloiky 1 potenciometru
nenese sitotiskem jako prvni vyrovndvac{ vrstva 2, kterd se po na~
neden{ ihned vysou¥{ v suici peci. Prvni odporové funkéni vrstva
3 se nanese na vysuSenou vyrovndvaci vrstvu 2 ve ivaru stupn& tak,
%e hornf ¥dst stupn® je uloZena na vyrovnévaeci vrstvé 2 a spodni
S4st stupn& spodivéd na drdhové podloZce 1 potenciometru. Rovnd
tato odporové funkdni vrstva, jakoZ i vSechny nésledné odporové .
vrstvy se vysoud{ v peci, Na druhou odporovou funkdni vrstvu 3
se nanese druh4 odporovd funkini vrstva 4 rovné&Z ve tvaru stupné
tak, %e hornf Zédst stupné se nanese na plochu spodnf &dsti stupné
predchéze jici odporové funk¥ni vretvy 3J, pricemZ spodni &dst stup-
n& odporové vrstvy 4 spo¥ivé op&t na dréhové podloZce 1 potencio-
metru, Timto postupem se vytvoi{ podle obr, 1 celkem &ty#i funkéni
¢dporové vretvy 3, 4, 5 a 6. Ne zalétek a konec spojenych funk&nich
vrstev se nenese kontektni vrstva ] sloZené ze dvou &dstf I, a T,.
Tato kontaktni vrstva 7 se vSak miZe nandSet kdykoliv po naneseni
Vyrovnévapi vfstvy 2, nemus{ se¢ tedy nandlet jako posledni,
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Vyrovnévaci vrstva 2 se v8ak mife nandet po celé délce
dréhové podlozky 1 potenciometru a to v dfl&ich dsecich 2, - 2,
Jeglchz podet je dén poltem pouZitgych odporovych funkénich vrstev
1 - n, jak Jje znézorn&no na obr. 2. Oproti Fefeni{ s jednou vyrovné-
vaci vrstvou 3 podle obr. 1 Spoéivé nyn{ rozd{il v tom, Ze spodni
éésti'stupﬁﬁ jednotlivych odporovych funkinich vrstev 3, 4, 58ab
se zapousté&ji do mezer mezi jednotlivymi dseky 2, - g5 vyrovnévaci
vrstvy 2.
, 7 technologického hlediska je ddleZité, aby vyrovnévaci vrst~-
va 2 m¥la vys8{ specificky odpor, nei Jje ne jvy&81 specificky odpor
jednotlivych odporovych funknich vrsiev 3, 4, 5 @ 6. Odporové dré-
hy vrstvovych potenciometrd s nelinedrnimi prib&hy se b&Zn& vyrébé-
ji v rozsehu hodnot Féddové& od 100 ohm a 5 M ohm,
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Zpisob vyroby pribdhu odporové dréhy vrstvovych potenciometry,
vyznadeny tim, Ze alespon na &dst odporové podloZky potencioé
metru se Jjake prvn{ nanese vyrovnévaci vrstva (2) o Vyééim
specifickém'odporu, neZ je specificky odpor ddle nandSenych
odporovych vrstev (3, 4, .+s n), 2 nichZ jedna vrstva (7) Jje
kontaktn{ a je sloZena ze dvou &dst{ (7,, 7,), priemZ na vy-
rovndvaci vrstvu (2) se nanese ve tvaru stupné€ prvn{ funkéni
odporovéd vrstva (3), na jejiZ ni%e poloZenou &4st se nanese
ve tvaru stupn& druhd funk&ni odporovéd vrstve (4), kteryito
postup se opakuje v zévislosti na poZedovaném po&tu (n) odporo-
vich vrstev.

Zplsob vyroby prib&hu odporové dréhy vrstvovych potenciometrs
podle bodu 1, vyznafeny tim, Ze vyrovnévaci vrstva (2) se na-
nese na celou dréhovou podloZku (1) potenciometru v po¥tu d4{l1-
¢{ch dsekld danych po&tem odporovych funkénich vrstev potenciow
metru, piridemZ spodni &dsti vrstev se zapousté&jf mezi jednotli~
vé dseky (2, - 2,) vyrovndvaci vrstvy (2). |

1 vykres
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